Tlumaczenie z j. angielskiego
Papier firmowy z logo HS HAAG-STREIT DIAGNOSTICS

Deklaracja Zgodnosci — Akcesoria do Mikroskopu

Producent:
Adres Producenta:

Haag-Streit AG
Gartenstadtstrasse 10,
3098 Koeniz, Switzerlang

Email: regulatory@haag-streit.com

Deklarujemy na nasza wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wymienione produkty,
do ktorych ta deklaracja sie odnosi, sa zgodne z Rozporzadzeniem (RU)
2017/745 oraz z innymi przepisami legislacyjnymi co pozwala na wydanie
EU deklaracji zgodnosci.

Grupa Urzadzen::

Opis urzadzen:

Mikroskopy

Akcesoria do Mikroskopu

Numer Opis Numer

Katalogowy Sprzedazny

4000044 Dzwignia 10D x 35 do EIBOS 2 7700044

4000045 Pokretlo 8D x 18 do EIBOS 2 7700045

4000048 Soczewka 90D do EIBOS 2 7700048

4000049 Soczewka SPXL do EIBOS 2 7700049

4000050 Zestaw sterylnych kapturkow do mikroskopu 7700050
HS Hi-R NEO 900

4000051 Oslona silikonowa na EIBOS 2 7700051

4000052 Ostlona silikonowa na uchwyt mikroskopu Hi-R | 7700052
900/900A S/N <5000

4000053 Oslona silikonowa na uchwyt mikroskopu Hi-R | 7700053
900/900A S/N >5000

628141 Kapturek 8D x 18 na RR do mikroskopu HS 2210266S

Hi-R NEO 900




628142 Kapturek 12D x 19 na RR do mikroskopu HS 2001326S
Hi-R NEO 900

628114 Kapturek 12D x 30 do mikroskopu HS Hi-R 2210264S
NEO 900

628136 Dzwignia 10D x 36 do EIBOS 2210264S

628137 Oslona silikonowa na EIBOS 2001319S

Klasyfikacja ryzyka zgodnie z Zalacznikiem VIII:

Urzadzenia zostaly sklasyfikowane jako Klast I Akcesoria, zgodnie z
Zalacznikiem VIII EU Rozporzadzenia 2017/745.

Klasa wyrobu: I - Akcesoria

Regutla zgodnie z Zatacznikiem VIII: Reguta 1 — Stosowane, Nieinwazyjne,
Nieaktywne urzadzenia medyczne.

Ogodlne Wymagania Bezpieczenstwa i Dzialania spelniono poprzez aplikacje
Standardow, Przewodnikow i innych dokumentow dostepnych na zadanie.

Procedura Oceny Zgodnosci: Zalacznik II + III
EU autoryzowany przedstawiciel: Haag-Streit Deutschland GmbH
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